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EDITAL Nº 02/ Câmpus Valparaiso de Goiás/ IFG, de 13 de 
Março de 2018 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS 

IFG - Câmpus Valparaíso de Goiás 2018 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

Desenho Técnico Mecânico - Prof. Polliana Cândida Oliveira Martins 

ALUNO NOTA RESULTADO 

Raí Junio Sousa Santos 8,39 1° LUGAR 

Metrologia - Prof. Reginaldo Dias dos Santos 

ALUNO NOTA RESULTADO 

lves Fonseca Ramos 9,32 1° LUGAR 

Gabriel Expedito Aires da Silva 7,85 2° LUGAR 

Ismael Danilo Lima Freitas 7,78 3° LUGAR 

João Rafael Fernandes - Não compareceu 

Tecnologia dos Materiais - Prof. Rodrigo Camargo 

ALUNO NOTA RESULTADO 

Caio Vinicius Silveira Florentino Silva 8,86 1° LUGAR 

Gabriel Sousa de Andrade Rodrigues - Não compareceu 

Acionamentos Elétricos- Prof. Jose Alberto Gobbes Cararo 

ALUNO NOTA RESULTADO 

Laura Beatriz Lima de Souza 8,28 1° LUGAR 

Mariana Marques Cruz 7,38 2° LUGAR 
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Fisica - Prof. Jean Cario de Sousa e Silva 

ALUNO NOTA RESULTADO 

Julia Florêncio da Silva 8,46 1° LUGAR 

Automação de Processos- Prof. Jose Alberto Gobbes Cararo 

Não houve candidatos 

ias - ---
Coordenador Acadêmico 
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